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Abstract (en)
[origin: WO9111822A1] A semiconductor device has a substrate and an active layer (5) of silicon arranged on the substrate, in which active layer
the active parts of the device are formed. Between the substrate (1) and the active layer (5), a layer (3) of diamond is arranged and between the
diamond layer and the active layer, a layer (4) of silicon dioxide is arranged.

Abstract (fr)
Un dispositif semi-conducteur est constitué d'un substrat et d'une couche active (5) de silicium disposée sur le substrat et dans laquelle sont
formées les parties actives du dispositif. Une couche (3) de diamant est prise entre le substrat (1) et la couche active (5) et une couche (4) de
dioxyde de silicium est prise entre la couche de diamant et la couche active.
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